1 VN-Einsatz fiir 6°: Strahlverlauf von Mess-

und Vergleichsstrahl in Transmissionsstellung.
2 VN-Einsatz fur 6°: Strahlverlauf von Mess-
und Vergleichsstrahl in Reflexionsstellung.

3 VN-Einsatz fiir 6° auBerhalb der GPOB.
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Motivation

Die spektralfotometrischen Messungen an
Proben auf planparallelen, ebenen Substra-
ten sind fur die Charakterisierung von opti-
schen Schichtsystemen von grundlegender
Bedeutung. Dabei stellt insbesondere die
genaue Reflexionsmessung eine Herausfor-
derung dar, weil haufig nur eine Reflexi-
onsmessung beziglich einer als bekannt
angenommenen Referenzprobe maglich ist.

Kompetenz

Die am IOF entwickelten VN-Einsdtze

fur die GPOB (General Purpose Optical
Bench) der Spektralphotometer Lambda
850/900/950 von Perkin Elmer erlauben die
Absolutmessung des Transmissions- und
Reflexionsvermdégens von Schichtsystemen
auf ebenen, planparallelen Substraten

(Dicke bis 5 mm, GroBe zwischen 25 und
70 mm) fur nahezu senkrechten Lichteinfall
(Einfallswinkel ca. 6°) und einen Einfallswin-
kel von 45° (s- oder p-polarisiertes Licht),
ohne dass zwischen der Transmissions- und
der Reflexionsmessung die Probe in ihrer
Position verandert werden muss.

Unser Angebot

- Entwicklung von VN- Einsatzen fur
Einfallswinkel von 6° und 45°

- Messung des Transmissions- und
Reflexionsvermdgens unter einem Einfalls-
winkel von ca. 6° im Wellenlangenbereich
200 nm...2500 nm

- Messung des Transmissions- und
Reflexionsvermogens fur s- oder p-
polarisiertes Licht unter einem Einfalls-
winkel von ca. 45° im Wellenldngen-
bereich 220 nm...2500 nm



